効率的な水素製造に向けたグラフェンで表面を覆った耐腐食性ニッケルモリブデン触媒の開発 by 胡 凱龍 & Kailong Hu
Development of Graphene Encapsulated NiMo














氏 名            胡 凱龍   
学 位 の 種 類            博 士 （ 工学 ） 
学 位 記 番 号         博 甲 第  ９３７８ 号 
学 位 授 与 年 月 日         令和 2年 3 月 25日 
学 位 授 与 の要 件         学位規則第４条第１項該当 
審 査 研 究 科         数理物質科学研究科 
学 位 論 文 題 目 




主 査         筑波大学教授   藤田 淳一 博士（工学） 
副 査         筑波大学教授   中村 潤児 理学博士 
副 査         筑波大学准教授  伊藤 良一 博士（理学） 
副 査         筑波大学准教授  辻村 清也 博士（農学） 
 
 




























































 令和 2 年 2 月 19 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
